Силабус навчальної дисципліни«Оптоелектроніка та сенсоріка»

	№
	Назва поля
	Детальний контент, коментарі

	1. 
	Назва факультету
	Навчально-науковий інститут лазерної та біомедичної інженерії (ННІ ЛБІ) 

	1. 
	Рівень вищої освіти 
	Бакалавр

	1. 
	Код і назва спеціальності
	G6 (175) Інформаційно-вимірювальні технології

	1. 
	Тип і назва освітньої програми
	ОПП «Інженеріяоптоінформаційних та лазерних систем»

	1. 
	Назва дисципліни 
	Оптоелектроніка та сенсоріка

	1. 
	Кількість ЄКТС кредитів
	5

	1. 
	Структура дисципліни (розподіл за видами та годинами навчання) 
	Всього 150 годин – 70 аудиторних:30 г. –  15лк,  14 г. –  7пз,  16 г. – 4 лб,  10 г. – 5 конс, 80г. – самостійна робота; форма контролю –екзамен

	1. 
	Графік (терміни)вивчення дисципліни 
	3-й рік, семестр 5

	1. 
	Передумови для навчання за дисципліною
	Дисципліна базується на знаннях з «Фізика», «Оптика», «Вища математика», «Вступ до спеціальності», «Оптичні вимірювання»  

	1. 
	Анотація (зміст) дисципліни
	Обов’язкова дисципліна професійної та практичної підготовки містить змістовні модулі:
Змістовий модуль 1 - Елементи квантової механіки та фізики твердого тіла. 
Змістовий модуль 2 – Елементи і прилади оптоелектроніки.
[bookmark: _GoBack]Змістовний модуль 3 – Сенсори і оптоелектронні пристрої.

	1. 
	Компетентності, знання, вміння, розуміння, якими оволодіє здобувач вищої освітив процесі навчання 
	-	Здатність застосовувати професійні знання й уміння у практичних ситуаціях.
-	Здатність розробляти нормативну та методичну базу для забезпечування якості та технічного регулювання та розробляти науково-технічні засади систем управління якістю та сертифікаційних випробувань.
-	Здатність проводити аналіз складових похибки за їх суттєвими ознаками, оперувати складовими похибки/невизначеності у відповідності з моделями вимірювання.
-	Здатність проектувати засоби інформаційно-вимірювальної техніки та описувати принцип їх роботи.

	1. 
	Результати навчання здобувача вищої освіти 
	-	Знати стандарти з метрології, засобів вимірювальної техніки та метрологічного забезпечення якості продукції.;
-	 Знати та розуміти предметну область, її історію та місце в сталому розвитку техніки і технологій, у загальній системі знань  про природу і суспільство
-	Вміти використовувати у виробничій і соціальній діяльності фундаментальні поняття і категорії державотворення для обґрунтування власних світоглядних позицій та політичних переконань з урахуванням соціально-політичної історії України, правових засад та етичних норм.; 
-	Розуміти застосовуванні методики та методи аналізу, проектування і дослідження, а також обмежень їх використання; 
-	Знати та вміти застосовувати сучасні інформаційні технології для вирішення задач в сфері метрології та інформаційно-вимірювальної техніки.

	1. 
	Система оцінювання відповідно до кожного завдання для складання заліку/екзамену 
	1.Відпрацювати та захистити лабораторні роботи
2. Виконати практичні завдання
3. За семестр отримати не менше 60 балів
4. Скласти іспит

	1. 
	Якість освітнього процесу 
	Дотримання принципівакадемічної доброчесності (http://lib.nure.ua/plagiat). Оновлення робочої програми дисципліни – 2026 р. Лабораторний практикум забезпечено сучасними вимірювальними приладами

	1. 
	Методичне забезпечення 
	1. 	Griffiths D.JIntroduction to quantum mechanics.New Jersey: Prentice Hall, 1994. 409p.
2. SnokeD.W.SolidStatePhysics: EssentialConcepts.CambridgeUniversityPress, 2020.  765p.
3. Черняков Е.І. Фізика твердого тіла: навч. посібник. Харків:Коллегіум, 2006.  264 с.
4. BöerK. W., PohlU. W. SemiconductorPhysics.SpringerCham, 1977. 1299 p.
5. Черняков Е.І., Мачехін Ю.П., Кухтін М.П., Кухтін С.М. Оптоелектроніка. Ч2. Прилади і обладнання. Харків:ХНУРЕ, 2016.  292 с.
6. KrohnD. A.,MacDougallT. W., MendezA..Fiber Optic Sensors: Fundamentals and Applications. SPIE, 2015. 332 p.
7. McIntyre D. Quantum Mechanics: A Paradigms Approach. Pearson, 1972. 600 p.
8. Yu P. Y., Cardona M. Fundamentals ofSemiconductors: PhysicsandMaterialsProperties.Berlin.:Springer, 2016.  778 p. 
9. Фізичні основи оптоелектроніки: методичні вказівки до лабораторного практикуму з курсу. Харків: ХНУРЕ, 2008. 88 с.
10. Фізичні основи оптоелектроніки.Ч.2: методичні вказівки до лабораторного практикуму з курсу. Харків: ХНУРЕ, 2011.  76 с.


	11. 
	Розробник силабусу
	С.М. Кухтін, ст. викл. каф. ФОЕТ, к.ф.-м.н., 
Е-mail: serhii.kukhtin@nure.ua
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